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Method for producing a layer (30) containing boron, carbon and hydrogen on a substrate by means of a vapour phase deposition
process wherein the process gas contains hydrogen. The inventive layer can be used for instance on cutting tools or forming tools or as

absorber material in nuclear reactors.




(57) Zusammenfassung

Verfahren zur Herstellung einer Bor, Kohlenstoff und Wasserstoff enthaltenden Schicht (30) auf ein Substrat (20) mittels
Damptphasenabscheidung wobei das prozessgas Wasserstoff enthilt. Der Verwendungsbereich der Schicht erstreckt sich zum Beispiel auf
Zerspanungs- oder Umformwerkzeuge oder als Absorbermaterial in Kernreaktoren.
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